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摘要(译)

本发明提供一种以低成本和高产率制造高可靠性显示装置的方法。根据本发明，由于接触中的开口而形成的台阶被绝缘层覆盖以减
小台阶，并且被加工成平缓的形状。形成布线等以与绝缘层接触，从而增强布线等的覆盖范围。另外，通过在显示装置中用密封材
料密封包括具有透水性的有机材料的层，可以防止由于诸如水的污染物导致的发光元件的劣化。由于密封材料形成在显示装置中的
驱动电路区域的一部分中，因此可以缩小显示装置的框架边缘。
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